
レベル3以上 レベル2 レベル1

機械加工室

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・使用した工具はすべてトレーに入れること

　(スタッフが消毒)

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・使用した工具はすべてトレーに入れること

　(スタッフが消毒)

材料調整室

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・隣り合う機器を同時刻に利用は不可

・窓を開放し換気を行うこと

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・隣り合う機器を同時刻に利用は不可

・窓を開放し換気を行うこと

材料実験室

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・隣り合う機器を同時刻に利用は不可

・窓を開放し換気を行うこと

・精密万能試験機の利用(周辺での観察者も含む)は4名まで

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・隣り合う機器を同時刻に利用は不可

・窓を開放し換気を行うこと

・精密万能試験機の利用(周辺での観察者も含む)は4名まで

情報処理室

人数制限：2名

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・利用時は部屋の扉を開放すること

人数制限：4名

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・利用時は部屋の扉を開放すること

デジタル造形室

人数制限：3名(金属3Dプリンタ室を除く)

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・利用時は部屋の扉を開放すること

人数制限：6名(金属3Dプリンタ室を除く)

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・利用時は部屋の扉を開放すること

デジタル設計室

人数制限：10名

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・利用時は部屋の扉を開放すること

人数制限：18名

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・利用時は部屋の扉を開放すること

多目的室(大)

人数制限：15名

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・窓を開放し換気を行うこと

人数制限：30名

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

・窓を開放し換気を行うこと

多目的室(小)
人数制限：4名

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

人数制限：10名

・利用した場所及び機器の消毒を行うこと

創造工学センターにおける感染防止措置について
入館時の検温、利用時はマスク着用、大声を出さない、密にならない、こまめに手洗い・手指消毒をしてください。

原則利用不可


